各務記念材料技研究所

分析機器管理室


ＦＥ-ＡＥＳ/ＥＢＳＰ測定依頼処理票
学部･学科名：　　　　　　　　　　　　　　研究室名：　　　　　　　　　　　　　　　
氏名：　　　　　　　　　　　　　　 　　　
連絡先　内線：　　　　　　　　　　　　携帯：　　　　　　　　 　　　　　　　　　　
メールアドレス：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
申込装置（マルで囲む）：　　FE-AES　 、　EBSP
申込日時(期間)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
持参試料名：　　　　　　　 　　数量：　　　　　試料サイズ：　　　　　　　　　　　
推奨試料サイズは次のとおり
FE-AES：15×15×3(H)mm以内、固体のみ、樹脂包埋試料は不可。
小さく出来ない試料は原則最大20×20×１(Ｈ)mmにする
EBSP　：8×3×3(H)mm以内（12ｍｍφに入る大きさ）、固体のみ、樹脂包埋試料は不可。
鏡面研磨がなされていること。
観察及び分析目的、構成元素；試料状況を図で示すこと(depthは1μｍまで)

EBSP測定の場合、予めＸ線回折をおこないICDDの番号を必ず記入すること
ICDD番号　　　　　　　　　　　結晶構造　　　　　　　　　組成　　　　　　　　　　　
ICDD番号　　　　　　　　　　　結晶構造　　　　　　　　　組成　　　　　　　　　　　
ICDD番号　　　　　　　　　　　結晶構造　　　　　　　　　組成　　　　　　　　　　　

以上
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